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1. Descripcion

Este curso entrega conocimientos avanzados para la descripcién tedrica de plasmas, tan-
to en el marco macroscopico caracterizado por las ecuaciones magnetohidrodindmicas
como en la descripecidn estadistica dada por la Teoria Cinética. Al término del curso los
alumnos podrén realizar disefio v analisis estadistico, aplicando ecuaciones macroscdpi-
cas para la descripcion de un plasma, la Teoria Cinética colisional y la no colisional, la
Espectroscopia de Plasmas y la interaccién plasma-superficies.

2. Objetivos

1. Conocer y comprender la descripcién tedrica de plasmas.

2. Disefiar v analizar criticamente ecuaciones macroscopicas para la descripeidén de
un plasma.

3. Contenidos

1. Tratamiento estadistico de un plasma:
Ecuacion de Vlasov’
Eeuacién de Boltzmann
Momentos de la Ecuacién de Beoltzmann

2. Ecuaciones macroscépicas para la descripeién de un plasmas:
Ecuaciones MHD -
Aplicabilidad de las ecuaciones MHD

Ley de Ohm generalizada

3. Magnetohidrodindmica ideal:
Equilibrio estatico
Estabilidad MHD
Principic de energia



Inestabilidades de intercambio
Inestabilidad de Rayleigh-Taylor

4. Magnetohidrodindmica resistiva:
Relajacién magnética y reconexién
Inestabilidades resistivas
Generacidn de campo magnético
Colisiones MHD

5. Escalamiento MHD y Astrofisica de Laboratorio:
Similaridad de Euler
Ecuaciones MHD a-dimensionales
Parametros MHD a-dimensionales

6. Plasmas generados por laser:
Ruptura de gases por laser
Generacién de plasma por interaccién laser-blanco
Dindmica de plasmas generados por laser

-~

. Interaccién plasma-superficies:
Colisiones y difusidén
Potenciales
Sputtering y emisién de electrones
Reacciones de superficie
Deposicién por plasma

8. Plasma-Medicine:
Plasmas fuera de equilibrio
Descontaminacién por plasmas
Interaccién plasma-células

4. Metodologia
Clases expositivas.
Investigacién bibliografica.
5. Ewvaluacién

Tareas 70 %.
Trabajo expositivo 30 %.
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